
ТЕХНИКАЛЬЩ СИПАТТАМА 

ЛОТ №1

№ Атауы Функционалдык, техникалык, сапальщ 
жэне пайдалану сипаттамалары
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Саны

1 Атомдык 
кабатты тундыру 
технологиялары 
нда колдануга 
арналган ионды 
тазалау жэне 
улау жабдыгы 
(ALD)

LAD6 атомдык кабатты тундыру (ALD) 
технологияларында колдануга арналган 
ионды тазарту жэне улауга арналган 
жабдыгы жука кабыкшаларды колданар 
алдында бетшдеп ластаушы заттарды жогары 
дэлдкпен жоюды камтамасыз ететш арнайы 
кондыргылар болып табылады.
- Оцдеу mypv. ALD алдында пластиналарды 
дайындау yuiiH  бетпк иондьщ тазалау жэне 
улау.
- Иондардыц энергиясы: иондардьщ энергия 
диапазоны 50-ден 1500 эВ-ка дейш реттелед1, 
бул улау процесшщ талаптарына жэне 
субстраттьщ тур1не байланысты.
- Макс. вцдеу температурасы: 300°С-ка 
дей1н.
- Ион квзтщ mypi: бетп тазарту жэне евдеу 
уш1н инерга газдар коз! (аргон).
-Улау: ластануларды жою жэне жабынныц 
адгезиясын жаксарту уш1н бакыланатын 
иондык евдеу.
- Жумыс цысымы: процестщ турактылыгын 
камтамасыз ету уш1н ±1% дэлдкпен 
камераныц кысымын 10 4—10 6 Торр 
денгей1нде устау.
- Энергия беру жуйесг: ион энергиясын 
реттеу мумк1нд1г1 бар жогары дэлд1ктег1 
плазманы баскару жуйес1.
- Оцделетт пластинаныц влшемг. 6 дюймге 
дейш, ALD LAD6 сэйкест1п бойынша.
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